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EABetia — HAekTpOVIKA HIKPpOOKOTTIO odpwong — Plasma FIB/SEM for room-temperature and
cryogenic applications

OJ S 57/2026 23/03/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovopaoia: Paul Scherrer Institut (PSI)
Email: publictenders@psi.ch
NouIkA poper ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTtnpidtnTa TNG avabétouoag apxne: Exkraideuon

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Plasma FIB/SEM for room-temperature and cryogenic applications
Mepiypaon: Das neue Gerat bestehend aus einem Rasterelektronenmikroskop und einer
Strahlquelle mit fokussiertem Plasma-lonenstrahl soll sowohl fur Anwendungen bei tiefen
Temperaturen (gefrorenes biologisches Gewebe und empfindliche Proben wie z.B.
Batteriematerialien) als auch bei Raumtemperatur (alle Arten von festem Material) verwendet
werden. Das Gerat muss daher gleicherweise Raumtemperatur- und cryo-kompatibel sein,
sowie ermoglichen, die Materialien unter Inertgas/Vakuum-Bedingungen zu transferieren. Bei
den Hauptanwendungen handelt es sich um die Herstellung von dinnen Lamellen fur die
Untersuchung im Transmissions-Elektronenmikroskop und um die Herstellung von
zylinderférmigen Proben fur die Untersuchung mittels Rontgenstrahlung im Synchrotron.
Weitere wichtige Anwendungen sind die Untersuchung von Materialoberflachen (inklusive mit
dem lonenstrahl hergestellte Querschnitte), die Herstellungen von 3D FIB-Tomogrammen und
Prototyping. Die Moéglichkeiten des Gerats sollen zudem durch ein Fluoreszenz-
Lichtmikroskop und energiedispersive Rontgen-Spektroskopie erganzt werden.
AvayvwpioTiké dladikaoiag: 19816c9b-1f29-4375-8037-6ef4237e704c
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveTal: val
AImioAdynon yia Tnv emrayxuvon tng diadikaciag: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation
auf simap.ch

21.1. ZKomrog
XapakTtrpag NG aupBaong: Ayabd
Kupia tagivounon (cpv): 38511100 HAeKTPOVIKA PIKPOOKOTTIO GAPWONG

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
MpbdoBeTeg TANpoopics: Sonstige Anforderungen Der Anbieter muss die Akzeptanz der
Geschéaftsbedingungen und der grundsatzlichen Anforderungen schriftlich bestatigen. Die
Auftraggeberin vergibt diesen Auftrag nur an Anbieter, welche die in den
Ausschreibungsunterlagen und der Gesetzgebung festgelegten Teilnahmebedingungen
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einhalten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit, des Umweltrechts und das wettbewerbskonforme
und korruptionsfreie Verhalten.

Nouikn Bdon:

Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago ouuBaong

5. MapTida

5.1. MapTida: LOT-0000
TitAog: Plasma FIB/SEM for room-temperature and cryogenic applications
Mepiypan: Das neue Gerat bestehend aus einem Rasterelektronenmikroskop und einer
Strahlquelle mit fokussiertem Plasma-lonenstrahl soll sowohl fur Anwendungen bei tiefen
Temperaturen (gefrorenes biologisches Gewebe und empfindliche Proben wie z.B.
Batteriematerialien) als auch bei Raumtemperatur (alle Arten von festem Material) verwendet
werden. Das Gerat muss daher gleicherweise Raumtemperatur- und cryo-kompatibel sein,
sowie ermoglichen, die Materialien unter Inertgas/Vakuum-Bedingungen zu transferieren. Bei
den Hauptanwendungen handelt es sich um die Herstellung von diinnen Lamellen fir die
Untersuchung im Transmissions-Elektronenmikroskop und um die Herstellung von
zylinderférmigen Proben fir die Untersuchung mittels Réntgenstrahlung im Synchrotron.
Weitere wichtige Anwendungen sind die Untersuchung von Materialoberflachen (inklusive mit
dem lonenstrahl hergestellte Querschnitte), die Herstellungen von 3D FIB-Tomogrammen und
Prototyping. Die Moglichkeiten des Gerats sollen zudem durch ein Fluoreszenz-
Lichtmikroskop und energiedispersive Rontgen-Spektroskopie erganzt werden.

5.1.1. Zkomrodg
XapakTtpag NG ouppBaong: AyaBd
Kopia tagivounaon (cpv): 38511100 HAeKTPOVIKA PIKPOOKOTTIO GAPWOnG
EmiAoyég:
Mepiypan Twv emAoywv: Gemass Ausschreibungsunterlagen

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Villigen PSI
TaxudpOoUIKOG KWIIKAG: 5232
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Aargau (CHO33)
Xwpa: EABeTia

5.1.3. EkTIpwpEVN SidpKela
AANAN diapkela: AyvwoTog

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ amroKA€IOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
Mp&TTel va ava@EPOoVTal TO OVOUATA KAl TO ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBei N eKTEAEON TNG CUMPBAONG: Agv €xel AKOUN TTPOCOIOPIOTEN
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KAaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnNUooieg oupBaoclg (ZAX): val
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5.1.9. Kpitpia €mAoyng
Mnyég Twv KpiTnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cuuBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoidmnTa
Mepiypaon: Zuschlagskriterien
Mepiypagr TG HEBOGDOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIUOTTIOIEITAI €AV N 0TABUION eV UTTOPEI va
ekppaoTei pe kpitipia: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
H mrpoofaon o€ opiopéva £yypaga g cuPBacng gival TepIopiouévn
IMANpo@opieg OXETIKA YE TA TTPOCTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTtal oTn dieuBuvaon: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diauAog emiKoIVwViag:
Ovopacia: Simap.ch

5.1.12. Opol dnuooiwv cupBacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAekTpOVIKY) UTTOBOAN: Agv ETTITPETTETAI
A\byol yia Toug otroioug dev eival duvaTh N NAEKTPOVIKN UTTOROAN: EpyaAcia, CUOKEUEC A
MOP@OTUTTOI apXEiWV TTOU eV gival YeVIKA DIaBETIUG
Mepiypaon: Elektronische Einreichung direkt auf die Plattform <a href="http://www.simap.ch"
rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.simap.ch</a>. Bitte laden Sie lhre Unterlagen
als maschinenlesbare PDF-Dateien in einem ZIP-File hoch. Bitte verwenden Sie keine zu
langen Dateinamen, da dies zu Problemen fuhren kann und stellen Sie sicher, dass das
Angebot vor Ablauf der Angebotsfrist eingereicht bzw.
MAWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV Va UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
ayyAIKa
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI
MapaAhayég: EmiTpétTeTal
O1 TTpoo@EPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TIPOCYOPES: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaiafng Twv poagopwyv: 20/04/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtrng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela Katd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAEVEl IoXuouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ouppaong:
H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTo TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €xel akOUN TTPOOBIOPIOTEI
Opol oxeTIKA pe TNV ekTéEAEON TNG oUPPBaong: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN
Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi
©a xpnoihoTToIiNBei NAEKTPOVIKA TTANPWUNA: Vai
XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zuuguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwvia-TAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA OYOPWV:
Kavéva duvapikd ouoTnua ayopwyv
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5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPopieg, diauecoAdBnon Kol TTPOCPUYNR
Opyaviopog TTpoo@uyng: Bundesverwaltungsgericht
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeouieg eTaveCéTaong: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verflgung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (BOB) innert 20 Tagen seit Eréffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der Beweismittel
sowie die Unterschrift der beschwerdefuhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
Eine Kopie der vorliegenden Verfligung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 BAB keine Anwendung.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuociwv
ouppBacewv: Paul Scherrer Institut (PSI)

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovouacia: Paul Scherrer Institut (PSI)
ApIBudg kataxwpliong: 5d7ef32a-1¢13-4¢c4d-908d-d0829¢c1e1b31
Taxudpouikr) dieuBuvon: Forschungsstrasse 111
MéAN: Villigen PSI
TaxudpOouIKOG KWIIKAG: 5232
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Aargau (CHO33)
Xwpa: EABeTia
Email: publictenders@psi.ch
TnAépwvo: +41563102111
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.psi.ch
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaiwv
ouuBdoewyv

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaoia: Bundesverwaltungsgericht
ApiBudg karaxwpliong: BVGER
Taxudpouikr) dicuBuvon: Postfach
M6An: St. Gallen
TayxudpouIkog KwdIkag: 9023
YTtrodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia
Email: info@bvger.admin.ch
TnAépwvo: +41584652626
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.bvger.ch
Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:

Opyaviopog TTPOCcPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Simap.ch
ApiBudg karaxwpiong: CHOO1
Taxudpouikr dicuBuvon: Holzikofenweg 36
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IMOAn: Bern

Tayxudpouikog kwdikag: 3003

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia

Email: support@simap.ch

TnAépwvo: +41584646388

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpoknpugng: fcea7622-55ch-4d6a-910e-16e51495bc6e - 01

Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToAng Tng Trpoknpuéng: 20/03/2026 02:25:52 (UTC+01:00) Qpa KevtpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTikng Eupwtrng

FAWOoOoeC OTIG OTToiEC DIaTIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA, YOAAIKA, ayyAIKG
ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknipugns: 198267-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 57/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 23/03/2026
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